33. Téma: Priprava a méreni tenkych povrchovych vrstev iontovym svazkem
» Typ prace: BP s moZnosti pokracovani
* Zadavajici: Prof. Ing. J. Kral, CSc., KFE
* Abstrakt: Experimentalni prace, uZivajici metod PIXE, RBS pro méfeni tenkych vrstev vakuové
naparovenych €i vytvorenych iontovou implantaci.
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